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Specjalnos¢ Przedmiot
Inzynieria mechaniczna obieralny
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Jezyk prowadzenia przedmiotu
polski
Prowadzacy:
-Prof. dr hab. inz. Maciej KUPCZYK
tel. +48(61) 665 27 27
e-mail: maciej.kupczyk@put.poznan.pl
Wydziat:
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tel. (061) 665-2361, fax. (061) 665-2363
e-mail: office_dmef@put.poznan.pl

Miejsce przedmiotu w programie studiéw:
-Przedmiot nalezy do grupy przedmiotéw obieralnych na Studiach Stacjonarnych Il stopnia, na
kierunku Mechanika i Budowa Maszyn o specjalnosci Inzynieria Mechaniczna na Wydziale
Bu-dowy Maszyn i Zarzadzania

Zalozenia i cele przedmiotu:

-Poznanie teoretycznych i praktycznych problemoéw zwigzanych z technologiami plazmowymi i
jonowymi w ksztattowaniu wtasciwosci powierzchni czesci maszyn i narzedzi

Tresci programowe przedmiotu (opis przedmiotu):

-Podstawowe definicie z zakresu inzynierii powierzchni. Modele budowy warstw
powierzchnio-wych (warstw wierzchnich i powiok). Parametry technologiczne i wiasciwosci
warstwy wierzchniej z punktu widzenia cech uzytkowych. Techniki implantacyjne. Implantacja
jonéw a technologie jonowe i plazmowe. Witasciwosci tribologiczne, mechaniczne i antykorozyjne
materiatow im-plantowanych. Fizykochemiczne podstawy obrobek jarzeniowych i rozpylania
jonowego. Roz-woj techniki PVD. Metody PVD w ksztattowaniu wtasciwosci powierzchni czesci
maszyn i na-rzedzi. Wiasciwosci technologiczne i eksploatacyjne powtok osadzanych metodami
PVD. Wita-Sciwosci tribologiczne, antykorozyjne i dekoracyjne powtok wytwarzanych w
srodowisku plazmy niskotemperaturowe;.

Przedmioty wprowadzajgce i wymagane wiadomosci wstepne:
-Podstawowe wiadomosci z technologii maszyn, obrobki skrawaniem i inzynierii materiatowe;j

Forma zajeé i metody dydaktyczne:
-Wyktad ilustrowany foliogramami, przezroczami i filmami video oraz zajecia ¢wiczeniowe

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu —wymagania i system oceniania:
-Sprawdzian pisemny. Zaliczenie na podstawie wykonanego opracowania.
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